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摘要(译)

在一个实施方案中制备有机EL显示装置的方法包括在支撑基底上形成聚
合物膜（ 14 ）的步骤（a）; 12 ;步骤（b）：在聚合物膜上形成多个有
机EL显示板部分（ 20）（ 14 ）;步骤（c）使有机EL显示板部分（ 20 
）在台上（ 200 ）面对阶段（ 200 ） S），并且在从支撑基板（ 12 ）
朝向聚合物膜之间的至少一个界面的方向上引导线束（ 100 ）（ 14） 
）和支撑基板（ 12 ）同时移动线束（ 100 ）和支撑基板（ 12 ）相对于
彼此，步骤（c）在有机EL显示板部分（ 20 ）与台架基本上绝热的状态
下进行（ 200 S） 。
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